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Apresentamos a fabricacao de um chip quantico baseado em um sistema de Juncoes Josephson acopladas a uma
cavidade ressonante supercondutora. Os Qubits produzidos pelas Juncoes Josephson sao medidos e manipulados a

partir de radiofrequéncia. A fabricacao de dispositivos supercondutores para a computacao quantica visa o
desenvolvimento tanto de estudos em ciéncia basica quanto inumeras aplicacoes tecnologicas, utilizando para isso,
a micro e nanofabricacao como sua ferramenta base.
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Hao. Qubit Coupled Mechanical Ponte que servira para fabricacao das jun¢oes
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Medidas realizadas em aproximadamente 10mK * Dispositivo supercondutor construido.

Dispositivo
para realizar
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baixas
temperaturas

Qubit medido na cavidade 2-Qubit Medidas que demonstram a presenca do * Protocolos de fabricacao tanto das cavidades ressonantes

——— Qubit dentro da cavidade ressonante como das juncdes Josephson bem estabelecidos.
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e 100% de consisténcia nas mediads de resisténcia.

* Dispositivos supercondutores com qubits funcionantes.
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